A 0 Y O OO

5945 A3

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Verdoffentlichungsdatum

(10) Internationale Veriffentlichungsnummer

27. Mirz 2003 (27.03.2003) PCT WO 03/025945 A3
(51) Internationale Patentklassifikation: GI11C 11/16  (74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Miiller, Hoffmann &

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/03120

(22) Internationales Anmeldedatum:
26. August 2002 (26.08.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritiit:

10142 594.5 31. August 2001 (31.08.2001) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 Miinchen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): BANGERT, Joachim
[DE/DE]; Zeppelinstr. 43, 91052 Erlangen (DE).

Partner, Innere Wiener Str. 17, 81667 Miinchen (DE).
(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional):
(DE, FR, GB, IE, IT, NL).

europdisches Patent

Veroffentlicht:
mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 7. August 2003

Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COMPENSATION OF A BIAS MAGNETIC FIELD IN A STORAGE SURFACE OF A MAGNETORESISTIVE STOR-

AGE CELL

(54) Bezeichnung: KOMPENSATION EINES MAGNETISCHEN BIASFELDES IN EINER SPEICHERSCHICHT EINER MA-

GNETORESISTIVEN SPEICHERZELLE

10

Y

]
99— 754’//7 //// ZZ //////////////// /[1/////////// ///jl///////// _éﬁ_,.:"‘l‘l
A A A S A A A X
6
i SN SN AN\ ¢ Y — ;f’ 1
V7 v L 7 —
dnmm 1T T 1 3

JIUID LD LTI UIU LN IO I T U U I UL O IO T I es— 8

€\ (57) Abstract: The present invention relates to an arrangement for compensating a bias magnetic field in a storage surface (1) of a
= magnetoresistive storage cell (6) provided in a semiconductor device (7). Said invention also relates to a method for compensating
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such a bias field.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Kompensation eines magnetischen Biasfeldes in
einer Speicherschicht (1) einer in einer Halbleitereinrichtung (7) vorgesehenen magnetoresistiven Speicherzelle (6). Ausserdem
betrifft die Erfindung Verfahren zur Kompensation eines solchen Biasfeldes.
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